




































专利名称(译) 有机发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US9443917 公开(公告)日 2016-09-13

申请号 US14/051262 申请日 2013-10-10

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 OH JAE HWAN
CHANG YEOUNG JIN
JIN SEONG HYUN
PARK SE HUN
LEE WON KYU
CHOI JAE BEOM

发明人 OH, JAE-HWAN
CHANG, YEOUNG-JIN
JIN, SEONG-HYUN
PARK, SE-HUN
LEE, WON-KYU
CHOI, JAE-BEOM

IPC分类号 H01L27/32

CPC分类号 H01L27/3258 H01L27/3246 H01L27/3248 H05B33/10

优先权 1020130057298 2013-05-21 KR

其他公开文献 US20140346457A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了具有优异的光效率和易于制造的有机发光显示装置，以及制造其
的方法。有机发光显示设备包括：基板;设置在基板的像素区域的像​​素电
极;即在基片和像素电极和具有至少沿所述像素电极的边缘的一部分延伸
的第一不连续区域之间的第一绝缘层;被布置在像素电极和包括发射层的
中间层;和覆盖所述中间层和至少第一不连续区域的一部分上，以便在第
一连续区域中的至少一个部分的衬底的最短距离比所述像素电极和之间
的最短距离短的对置电极基质。
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